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A nyitott feltdré

Az ajanlott STAR System 2 tipusu késziilék részletes leirdsa:

A STAR System 2 két munkahelyes ,nyitott” mikrohulldmi roncsolomelyben a
munkahelyek egymastdl teljesen flggetleniikidtethebk. A készilék a minta bemérése
utén teljesen automatikusan végzi programozottétéd: a minta roncsolasat, feltarasat, vagy
bepéarlasat. NMkodése sordn a reagensek adagoldsat, a mikrohulléetj@ésitmény
szabalyozasat mikroprocesszora vezérli az adotddthak megfeléen. A keletkeé
sav@zok artalmatlanitasat kulon egység végzi.

Mikrohullam( egység: A CE5 szabadalma alapjan késziltiikbdésének lényege, hogy a
hullam-tdpvonalban jelen lévmikrohulldmu energiat kilon-kilén szabalyozhat&ekéen
keresztll vezetjuk a mintaterekhez. Bar ezt az gefiieregy darab 800W-0os magnetron
szolgéltatja, ilyen médon mégis megoszthaté a hatkahely kozott, akar agyis, hogy az
energia nagy része az egyik munkahelyre koncedtiigloami kevésbé abszorptiv
reakciokozeg esetén fontos lehet.

A feltarasi programokhoz szikséges mikrohullamuargide a mikroprocesszor szamitja. A
csatornankénti dmérsékletmérés adatai €s a résvezérlés segitségarel adott
kortilményeknek megfeléén alakitja, figyelembe véve a feltards soran &daduld kémiai
reakciotdt is. A készilék csatornanként megfigiablakkal rendelkezik, melyen keresztil a
megvilagitott reakciotérben tort@folyamatok végig kdvethék.
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Programozhatésag: A rendszer 20 db, egyenként 40 |épéses programlasé@ira ad
lehetiséget.

Kontroll: Minden munkahely rendelkezik folyamato$ntérséklet kontrollal 430PC-ig,
melyhez a vezéfljelet egy-egy infravorosdmérsékletérzékélbiztositja. Ezek a reakciotér
alatt helyezkednek el, a savak ellen védetten.

Biztonsagi berendezésekA késziilék érzékeli a mintaterekbe helyezett ejéamnak hianya
esetén letiltja a mikrohullam és a reagens adagoédsmeginditasat.

Savgiz artalmatlanitas: A reakcié soran keletkéz gazok/@zok elnyeletésére egy
szivattyubdl és harom elnyeteedényldl allé rendszer szolgal, amely megakadalyozza karos
anyagok munkahelyi légtérbe jutasat, valamint segtedenné teszi a készllék elszivo
fulkében val6 elhelyezését.

Hiité opcidk: A készllék felépitése leltete teszi, hogy a reakcidedényhez akar dédih
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akar vizfitét csatlakoztassunk, ezéltal az illékony elemek zaegerése megkozelitheti a
100%-ot is. A készilékhez kulonféle tipudiidket kinalunk.

Reagens adagolasA késziilék 4 reagens adagolasat végezheti autkusati. Az egyszerre
adagolhat6 térfogat 0.5-10 ml. Az adagolas sebesgéiipztathatd. A készilék nyilvantartja,
hogy az egyes reagensékbmég mennyi all rendelkezésre, és figyelmeztet,ahaéppen
inditandd programhoz nincs megfélehennyiséf reagens, igy megakadalyozza az inditast a
feltoltésig.

Printercsatlakozé: A készilékhez printer csatlakoztathato

Szamitbégép csatlakozasi lehéség: Szabvanyos RS-232 porton keresztil &idgzamitogép
csatlakoztathat6 a késziilékhez

Feltar6 edények: Anyagukat tekintve készilhetnek kvarcuvélghbteflonbdl vagy Pyrex
Uveglbl. A standard feltar6 edények térfogata 250 mlkdghato kalibralt 100 ml és 50 mi
térfogatt is, amely leh&té teszi, hogy a feltart mintat a feltar6 edénybh@gtérfogatra
higitsuk.

A késziilék alkalmas:

e Nagy mintamennyiség feltarasara (akar 10Q)

e Zart mikrohullami minta-ékészity berendezésben nehezen roncsolhaté mintak (olaj,
nagy szervesanyag-tartalma hulladék) feltarasanagfeleb hitét alkalmazva illékony
fémek visszanyerésével.

e Osszes nitrogén tartalom meghatarozasahoz a niikészitésére.

o Osszes foszfor tartalom meghatarozasahoz a miskéasaitésére.

e Kjeldahl roncsoléasra.

e Kémiai oxigénigény meghatarozasahoz mint&eészitésre.

A készilék elédleges célja a gyors mintadkEszités atomabszorpciés (AA) és induktiv
csatolasu plazma (ICP) emissziés valamint gaz fe@lggdékkromatografias analizisekhez.

AC

: Corporation, mint mikrohullamui berendezések gyartdja rendekkaz
ISO 9001
szerinti tandsitassal.

Tanusitott magyarorszagi képviselet és szerviz:

lMogne—CheN\

KrFe)
Kereskedelmi és Szerviz Kit.

1195 Budapest, JOkai utca 22. fsz. 2.
+36-1-282-96-68
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